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Mikro-Nano-Integration
Neue Funktionalitdten durch Nutzung
der Schnittstelle von Mikro zu Nano

Nach der Mikrosystemtechnik hat in den letzten Jahren die
Nanotechnologie hohe Aufmerksamkeit in der Forschung
auf sich gezogen. Es ist zu erwarten, dass durch die
Nutzung von Nanomaterialien und Nanoobjekten in Mikro-
systemtechnik-Bauelementen viele neue und verbesserte
Produkte gefunden werden. Dem stehen die besonderen
Eigenschaften dieser oft wenige Nanometer groBen Objekte
mit einer komplexen Fertigungstechnologie gegenuber.
Auch die Messung oder Nutzung der speziellen Effekte
erfordert véllig neue Technologien.

Die daraus erwachsende Herausforderung der Mikro-Nano-
Integration stellt sich insbesondere an der Schnittstelle zwi-
schen Nanostruktur und Mikrosystem, wodurch die Nutzung
in der Makrowelt ermdglicht wird. Adressiert werden bei-
spielsweise die Verwendung von Carbon Nano-Tubes (CNT)
in der Sensorik oder als Bestandteil elektronischer Schal-
tungen. Wie gelingt es, die winzigen CNT geordnet an den
erforderlichen Stellen im Mikrosystem zu erzeugen oder ein-
zubringen? Zahlreiche neue Technologien wie Nanowires
oder nano-strukturiertes Silicium, aber auch abgeformte Na-
nostrukturen (z. B. mittels Nanoimprint Technology) erlauben
Nanostrukturen mit neuen Funktionalitdten. Sie missen aber
den Weg der Integration in das Mikrosystem beschreiten.

Dieser Workshop adressiert deshalb insbesondere die
Mikro-Nano-Integrationsthematik:

® \Welche neuen Funktionalitdten kénnen in Mikrosystemen
durch Nanostrukturen erreicht werden?

® Wie sind diese im Mikrosystem realisierbar? Welche Tech-
nologien stehen dabei zur Verfligung und sind diese qua-
litdtsgesichert in der Produktion verwendbar?

® Wie kénnen Nanostrukturen auch im Mikrosystem charak-
terisiert werden?

Der Workshop, der viel Zeit fir die Diskussion der Frage-
stellungen offen halt, soll den aktuellen Stand der Technik
sowohl aus Sicht der Forschung als auch der industriellen
Umsetzung in kompakter Form darstellen und Perspektiven
fur die Forschung und Entwicklung aufzeigen.

Der Call for Papers richtet sich an Forscher und industrielle
Anwender der MNI, aber auch an Anlagenhersteller, die Pro-
duktionsanlagen flr die MNI herstellen und neuartige Wege
beschreiten.

Insbesondere fir KMU bietet der Workshop eine exzellente
Gelegenheit, mit Forschern und potenziellen Kooperations-
partnern auf dem Gebiet der Mikro-Nano-Integration in Kon-
takt zu treten.

Prof. Martin Hoffmann, TU limenau

Call for Papers

Der Workshop bietet die Mdglichkeit, eigene Forschungs-
ergebnisse in Form von Poster-Beitrdgen zu présentieren.
Jede Poster-Session wird durch Kurzprasentation der jewei-
ligen Poster (ca. 5 min je Poster) durch die Autoren eingelei-
tet. Daran anschlieBend gibt es ausreichend Zeit zur Dis-
kussion vor den Postern.

Bitte reichen Sie bis zum
20. Dezember 2008

eine einseitige Kurzfassung (mit 1-2 Bildern) als PDF-Datei
ein. Diese sollte enthalten: Titel, Name(n) und Anschrift(en)
des / der Verfasser, kompakte Darstellung der Forschungs-
arbeiten zur MNL.

Senden Sie Ihren Beitrag bitte an
conference-papers@vde.com
unter Angabe des Workshoptitels ,,Mikro-Nano-Integration”.

Das Programmkomitee benachrichtigt die Anmelder bis zum
15. Januar 2009 Uber die Annahme.

Das vollstdndige Manuskript mit bis zu 6 Seiten ist bis spa-
testens zum 12. Méarz 2009 per Email als PDF-Datei an die
0.g. Email einzureichen. Eine Vorlage wird mit der Benach-
richtigung Uber die Annahme versandt. Der Tagungsband
wird im Nachgang zum Workshop als CD an die Teilnehmer
verschickt.

Themen

® Erzeugung von Nanostrukturen
in / auf Mikrosystemen
o Selbstorganisierende Prozesse (subtraktiv, additiv)
o Lithografische Prozesse
o Neue Verfahren

® Geordnete Montage von Nanostrukturen
in / auf Mikrosystemen
o Werkzeuge fur die MNI, Mikrorobotik
O Selbstorganisation
o Verfahren zum Handhaben von Nanoobjekten
o Fluge- und Trennprozesse
o Uberwachung von Nanomontage-Prozessen

® Eigenschaften funktionaler Nanostrukturen
in Mikrosystemen
o Physikalische Eigenschaften
O Interface zu lebenden Zellen
0 Chemische Wechselwirkungen

® Anwendungen der MNI
o Aufbau- und Verbindungstechnik
© Sensorik
O Aktorik
o Optik
o Funktionalisierung von Elektronik
0 Chemie / Energie
© Mikrofluidik

® Co-Simulation von Mikro- und Nanostrukturen
o ,hybride Simulation”
O Systemsimulation

® Co-Effekte von Nanostrukturen in Mikrosystemen
0 Wechselwirkungen
O Risiken fur Produkt und Anwender

® Messverfahren zur Charakterisierung von Nanostrukturen
in Mikrosystemen
o Fragen der Qualitatssicherung
O Prozesskontrolle

® Anforderungen an die MNI fUr konkrete Anwendungsfelder
aus Sicht industrieller Nutzer
O Produktionsverfahren
O Integration in bestehende Fertigungen

Nicht adressiert werden Nanotechnologien ohne Bezug zur
Mikrosystemtechnik, die Herstellung von Nanopartikeln oder
Fragestellungen der Mikrosystemtechnik ohne Nutzung von
Nanostrukturen.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


